




































专利名称(译) 超声波换能器装置，探头，超声波探头，电子机器和超声波诊断装置
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摘要(译)

一种超声波换能器装置，包括基板，在基板上布置有多个开口;多个超声
换能器元件，每个超声换能器元件设置在基板的第一表面上的多个开口
的每个开口中;固定到基板的第二表面的构件，其是基板的第一表面的相
对侧上的表面。所述构件设置有多个第一凹槽部分和用于将所述多个第
一凹槽部分捆扎在一起的第二凹槽部分。
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